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摘要(译)

本发明提供弹性常数和粘弹性常数测量装置等，用于测量活组织中的ROI
弹性常数，例如剪切模量，泊松比，Lame常数等，粘弹性常数，例如粘
弹性剪切模量，粘弹性泊松比。即使在物体中存在另外的机械源和不可
控制的机械源，也可以使用粘性Lame常数等。弹性常数和粘弹性常数测
量装置配备有数据存储装置2（在ROI 7中测量的变形数据的存储等）和
计算弹性和粘弹性常数1的装置（任意点处的剪切模量计算器等）在测量
的应变张量数据等的ROI中，计算弹性和粘弹性常数的方法从弹性常数等
的一阶偏微分方程和应变张量等数值上确定弹性常数等。
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